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. El invento se ref1ere o un método vy aparako para
recubrxr sunerf1c1u1mente art{culos medzante la depos1cl6n de ma=~
teriales de reoubrimiento el vacio, ‘

'~ Es conocido el recubrimiento superficinl de nrtf=

culos situando lon mismos &n un recinto opuesto a un foco desde ol
que se emiten los dtomos o noldéculas de la'sustqnciafn ser deposi-
tnde,” bien mediénte evaporacién témmice .o medicnte sublimadidn ca;.
t6dica; h

.B1 presente invento estd prinéipqlmonte.rolncio~
nado con la deposicién en vacfo de sucesives copus de recubrinien—
40, una sobre la parte superior de la otra.

De acucrdo con el presente invcnﬁo, se fncxllta
un método pero la formncléﬁ de por lo menos dos cnpas superpuct-

tna de. recubrimionto sobre wnn superficie de un articulo, medion—

te lo qeposici6n en vecfo, ubtilizando diferentes focos de'emisién.
de fbooa o moléculas para diferentes capas de recubrimiento, es- °
tgnﬁo estocionerios durente la ‘deposicién lo superficie ¥ el foéo
do emisidn; cn cuyo método las éapas(de ?ecubrimiento ‘se formnn-

en lo misma cdpare sin interrwmpir el vecfo percicl en le mism
entfe le deposicién de las cepos sﬁcesivas; pero en que despues de
la deposicién de wna de las capas de recubrimiento se desplezan los
focos de emisién en relacidn con el artfculo de forma que durante ,
la deposiéidn de la sipguiente capn el foco de emisidn para dicha
copa se encuentre en lo misma o sustanc1a1mento en la misma rela=-

cién oposicional con la superfxcle que estd siendo recubicrta que

lo estabo el foco do emisién para la capa anterior cuando el mis-

no estaba s1endo utilizado,

La exprosién “re1u016n oposzclonal“ se rexmere

a wna relacién espaciol que es independiente de la distencis del

foco de emisién desde lo sﬁperficie'sobre la que ho de ser deposi-
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todo 1o sustancia de recwbrimiento., Un cambio en la relacién oposi=
cional implice un.corbio en la posicidn sobre lo superficie de do-
posicidn aﬁ que diche superficie es intersecteda por ¢l eje de wn
"hoz" imaginarie de diomes o moldeulas desde el foco de'emisidn.
Por cjemplo,si el centro d@l foco de emisidén y una.superficié fija
que se ostd recubriendo se encuentran sobre wn eje comdn perpendi-
culaxr a dicha superficie, cntonces un cambio en el espaciamiento

del foco de emisién y la superficie, o lo largo de tal eje, no re—
prosenta un cambio en la relacidén oposicional, ' ‘ ‘

También facilita el invento un eparato aﬁropiadq
para ser ubilizado en la realizacidn de ¢ste método, comprendiendo
dicho aparato: una edmara en la que puede montenerse wn veefo par-,
cial, medios para Soporter w arbfoulo que he de ser recubierto su-

perficiolmnente, tno o mds portadores para contener cantidades sepa-

radas de las sustancics de récubrimiento en el interior de la cémo—

ro en condiciones en que los dtomos o moléculas scon emitidos pera
su deposicidn sobre el mencionado artfcule, y‘médios_que permitan. el
desplezemiento del portador o portadores, mientras se mantiene m
veefo parciel en lu'Qdmara, en relacién con wn artfculo cucndo el
nismo se encuentra soportado por los mencionedos medios de sopor=
te, para proporcionar diferentes contidedes de dichos sustancias

de recubrimiento porn ocupar sucesivemente une posieién de opera—
cidn normnl en relocidn con la superficie de un erticulo guie ha de
ser recubierto, o para ocuper sucesivamente posiciones de operacién
en la misﬁa relacién oposicional con una de diches superficies,

Il cparato de ecucrde con el invento pucde dise—
fiarse de forma que sea apropindo pare realizor el método de recuri
brimiento enteriormente descrito y pare realizar ofras téenicas de
rocubrimient;. Por ejemplo, cl npurato’puede disefiarse de forma

que una - banda ‘continua do material & recubrir pueda ser transpor-
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tada a trovés de la cdmara-de vacfo miembras se montiene el vacfo pai-

cial, y en tal cose los partes sucesivas de lo banda pueden ser recu=

biertns superficialmente con los materinles emitidos desde diferenw

" tes focos, poniendo a los mismos sucesivamente en una posicién nor-

el de operacidn en la cdmara, .
' Les venbajoas facilitedas por el invento pucden apre-

cierse considercndo un ejomplo espeeifico de su ubilizecidn, o sea,

en lo formecidn de rgcubrimicntbsde capas miltiples sobre wa chape

de vidrio para fomnr.}:tn ‘elimingdor-de interforencias. Si di-

chos eliminadores son formndor medionte lo deposicidn de capus de re-—

cubriniento on voefd en los actuales aparatos de recubrimicnbo cl ve=

Ao

clo, se pierde tiempo en lo sustitucién de un foco de sustencic de
recub;imicnﬁo'pqr otro foco, y el rebraso és apreciable porque tal
conbio de’focoé emisores necesita interrumpir el vacfo parcial ¥ resw
teblecerlo antes de quo pueda coﬁenzar de nuevo el recubrimicnto, Ias
propuestas‘hechas-con anterioridad para situar previamente, distintos
focos de sustencia de recubrimiento en diferentes posiciones opera—
tives en el interior de la cfmara no han resulbtado satisfactorias en

la prdctica por fue las finas cepas del eliminador de interferencias

" no tenian el alto grado necesario de uniformidad, Depositando los di-

forentes recubrimientos desde focos que ocupan le misma relacién o-
posicional con la superficie o recubrir, se resuelve éste groblema,
y el aparato de acuerdo con el invento permite que se adopte ta} B0~
lucidn sin la interrupcién del vacfo parcial y sin los conéiguienﬁes
retrasos, R \

El invento estd principalmente proyectado pare el
rocubriniento superficial de'superficies planes, por ejemplo, chapas
de vidrio, formandose cade capa de recubrimicnto mediante la emisién

de dtomos o moldculas desde un foco situndo simetricamente con res- .

pocto & un eje central que intersecte la superficie a recubrir y per—
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.pendicular a dicha superfiocle.

° El portador o portadores para las sustancias

‘de reoubrimiento pueden estar con_struidoq Para mantener una can

tided o oantidades de metal o de otro material, por ejemplo un
material dieléotrico, pare evaporacién, y pera mantener una oan
tidad o cantidades de metal en la forma de un elebtrodo, 0 como

parte de wn eleotrodo, (por ejemplo como un reoubrimiento por

elootrodo) parae recubrir artfculos mediante deposicion catddioa,

¥ el portador o po:.;tadores pueden estar asociados o medios pa~ -

ra suninistrar energis oléotrica pa.'L;a que pueda reslizarse la
evaporacién térmica o la deposioidn catddica, segin sea el Aca’a.éo.
Puéden aplicarse en vaglo mediante diferentes téonicas capas
superpﬁestas sobre ung y la misma superfiole; por ejemplo, pueds
aplicarse una;oe;pa por evaporacion térmics y otra.por deposi-
oidn catédica y,' en ooﬁaeonez'wia, puede faoilitarse wn apa:cato' "
ocon focon de diferentes tipos pars los materiales de recubrimien

to. Bl portador o portadores.pu_eden ilevar también "electrodos

de limpieza", es decir, eleotrodos para e;jeroer-xina. acéién limpis

- dora sobre una superficie a recubrir, mediante una descarga in-

candescente.

- Preferiblemente existe unip.ortgdgr comin para

. los diferentes focos de emiaié:}, siendo desplazable el portador .

pare mover simul ténesmente los focos. El portador puede adaptar
la forma de un ocarro desplazable a 1o largo de una guiadera o
guladeras que pueden ser rectas o curvadas. Como alternativa, el

portador puede ser un portador rotetivo: Una forms particular -

- mente adecuada de portador rotativo es umo construido para conte

ner cantidades separadas de sustancias de recubrimiento en posi-

clones a.ngula::mexite espaciadas s.lreded%m de Bu eje de ‘rotaoién. Bl

portador puede ser aboippado por un motor de escalonemiento., lLas
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difexentes posiciones operativas del portador pueden determinarse’
positivaiente, por ejomplo nediante medios de parﬁ ] iijncién.

Bs particularmente conveniente proporcioncr wn
porindor rotative que comprende piezas de extremo robatives y espa—
ciadas entre cade uno o mfs electrodos de deposiciéﬂ 0 uno o‘mds'fe—
cipientes para que la sustencia de recubrimiento se extienda termi-
comente evaporade poralela con el eje de rotacién del portador,

Los tipos de foco de emisién en determinadas posiciones sobre el
portadox pueden voriarse haciendo intercqmbiublgs los distintos
tipos de focos de emisién, El portador rotetivo puede estar sopor—

todo en éojinetes en luS'pnredés opuestes de la cdmare de vacfo,

El portador puede tener semiejes huecos o mufiones y los mismos pue-

den estar‘gonectados en wa circuito de lfquido refripgerante parc su-

ministrox refrigerante o travds de los electrodos de deposicidn,
Alternabivemente, semiejes o muiiones hpécés cerrados en sus exbre-
moé interiores pueden servir pare alojar los contnctosreléctricos

y los componentes de un sistems de refrigéfuci6n circulonte, de for-
ne que_taleé contactos y componehtdé sean accesibles desde fuera de
la édmara de vacio.‘Si ha de tener }uga? lo deposicién medidnte evow.
pofucién térmica de lo dustancie desde un recipiente, lo sushancia

& evaporar termicamente pucde tumbien ser entreguda al recimiente a
través de 16s mufiones o semiejes huecos; entonces pueden ser entre-

gadag cantidades de la sustoncia apropiada-a evaporar &l interior

" gel recipiente en cualquier momento sin inbterrupcidén del vecfo,

Los focos de emisién, 'es decir, les contidedes se=-
parpdas de sustancias de recubrimiénto, preferiblemente se monticnen
por el portador én uno forme tal que la posicién de ceada foco pueda .

ajustarse independiéntemcnte de acudrdo con el espnciomiento reque~—

- rido del foco desde el artfculo que ha de recubriise:cumndo el £ocb

se encuentra en posicién operativa, Este espaciomiento influre en el
- ) Y .
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espasor del depésite formado por al foco. Im consecuencia, diferen—
tea focoa de ciuisién pueden reguerir el ser ugustndos o diferentes
distancios del ertfculo cuando se forma w recubr1m1ento que comprens
de capas superpuestos de recubrimiento de diferentgs espesores,

1o corriente eléctrica puede ser nuministreda a
los focos de emisién a @ravés de terminsales fijos facilituﬁdo wmos
contactos cooperantes en el poriedor o portadores pers los focos do
emicién o, en el ceso de un fogo de emisi&n-dé electrodo, en el mis-
mo electrodo, Si.diférenteévfocos requieren corrientes con diforente
voltaje u otras caracteristicas, deben existir diferentes pares de
termineles fijos conecbables a diferentes suminiqtros eléetricos y
en cade posicién de cada foco de emisidn sobre el portedor debe e—,
xistir wn par de coniactos coopcrantes formndos o situndos de formn
gue los mismos hardn contacto unicamente con el apropiado par de con-
tactos f£ijos, . ' '

Puede facilitarse wna pantalla protectora pira im~
pedir que la sustoncia emitida en le estacidn de'recubrimiento se
deposite en el foco o focos de mdterial de recubrimicnto que no se
encuentren en uso én aquel mémento. Por consiguicnte no es necesario'
que ios focos de emisidn sean trasladados o posiciones muy disian—

cindas,

Se” desceribirdn ahora ciertos mparates de peuerdo
con el invento y con referencia & los adjuntos dibujos esquemdticos,
en los quet )

La Firure 1 represente un alzado en seccidén de wna
cémorn de vacfo con wm soporte pura los artfculos y trés focos de
sustencias de recubrimiento, , .

" Ios Piguras 2 y 3 muestran parte de un aparato de
ecuerdo con el invento en seccidn transversal y en plﬁnta resPecﬁi—

vamente, siendo la Figura 2 wo seccién sobre la lfnen IT-II de la ,
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Ia Tipura 4 es une planta de un conjunto de por—
tadores para las sustoncics de recubrimiento,

La Firura BA muestre parte del lado izquierdo de
mn eparato de acuerde con el invento y lo Figura 5B muestra porte
del 'lodo derecho de tal aparato dospues de su modificacién, mostran-—
dose 1w partes superiores cn seccién (por cncime de lo lfnca a-a).

Ins Figuras 6 y 7 son ‘alzados laterales de_otro§
dos aparwbos de acuerdo con el invento.

. . ' Ias Piguras 8A y 8B muestran juntoes parte de otre
aparato de acuerdo con el invente en alzndo en scccidn parciel.

_ El aparato de acuerdo con la Figure 1 comprende
une cduare (1) en cuyo interior se depositan ol vacfo las finas co-
pes, La.cémara tiene una esclusa neumﬁtica.de entrada (2) y wno es~
cluse ﬁeum@tica de selida (2’) o través de las cunles se introdu-
cen y rebtiran los art{culos & recubrir. Un lote de ertfcules a recu~
brir se susﬁcﬁde o fija a un bastidor (8).que se mueve a lo largoe
de mos carriles de gufa (4). Una pantalla (5) ve dispuesta en la
cdmore (1) y forma la porte superior de wn compartimento (6) en el
que se acomoden los focos de metalizacidn (7, 7° y 7*’). los focos
de metaliz;;idn van montodos sobre un cerro (8) que es desplozable
a lo large del comparbtimento (6) mediante control desde fuers de la
cdmara por medios que no se muestren, la pantalla (5)_e§td formnda
con una aberbura central (9)., Medinnte el movimiento del carro, los
focos de metalizacién (7, 7’ y 7’’) pueden ponerse sucesivomente en

posicién de trabajo, es decir, opuestos a la abertira (9).

Fn operecidn, el bastidor (3) que soporta los arti-

culos a récubrir es avanzado en el interior de la cfmera (1) a través:

do la esclusa neundbice (2) y cdopta uné'posieidn de’ control segfn

so ilustra, Se supondrd que un recubrimiento de triple capa ha de
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fortiarse en cc.da uno de los art{culos, estondo compuestas las capas
de los sustancics que proceden de los focos 7, 7’ y 7%’ respectiva~
mente. Pora depositer le primers capa, el carro (8) es situndo con

ol foco 7T opuesto o la abertura (9) y se hace que se origine lo emi-

sién del material desde dicho foco, Cuando la primern copn ha-alean—

zodo el espesor requerido, se dejo inoperante el foco 7 y se mueve
el corro (8) para poner el foco 7° en oposicién con la aberturs (9)
depositondose la segunde cepa, Subsiguieﬁtemente os depositods la
sereora capa‘dcsde el foco 7*’, El vacfo en la cdunrn se mantiene
sin interrupcién durente todo el periodo de formncién de las tres
cepas, Cuando las tres ocapas han quedado depositadas, el bastidox
(3) es retirado de la cdmors (1) & travéds de la escluse ncumftica
de salida (2’) y puede introducirse otro hastidor (3) em el interior
do la cdmera ol vacfo (1) o trovés de la esclusa neumfbice 2, El -
vacio .en lo cfmarn puede mantenerse tambien sin interrupeién -duran=—
te tales obras operaciones de forme gue la carga del lote .de artfi-
culos sobre.el otro ﬁastidor pucde realizarse inmediut&mente.

Un aparato sepin ée>represeptn esquernticanente
por ,]:u. Fig‘l:ll"ﬂ.. 1 puede utilizarse para depositar una fina cepe sobre
wne banda contfnua de meberinl que avonza a travéds de lo cdmera (1),
con lo posibilidad de cambiar la naturnlezq de la cape en cunlquior
momento simplemente moviendo el carro (3) para situsr en posicién
operetiva un foco diferente de emisién. )

In les Pigures 2y 3 se muestre con detalle wa
construccién particular de un carro (8) -con tres focos de emisién,’

Bl corro comprende wn bastidor rectongular (10) que se forme soldan-

" do jutos cuatro barras engulares (10a o 10d), Unidos el bestidor

(10) hay wnos rodillos (lla y 11b) que facilitan que el bastidor
(10).se reve sobre un rccorrido de gufa formado por las borros ane

gulares 12 y 12/ que so exbienden & lo largo del fondo (12a) de 1a
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ctmoxa de vacfo (1).,El carro puede ser situndo en cade wnu de sus

tres posicionés operativps mediante pna-bola y manguito o-cuclquier
otro tipo de gngahche o fijocién, El cnrro se mueve a cada una de.
sus posicioﬁés de trabajo ?edianto w motor lineal (que no se mues-
tra), _ ,
o En los posiciones 14 y 15 sobie el bastidor (10)
eston los eléétrodos que constibuyen loélgeneradores de las emisio=-
nes cotbddicas, Fn otra posieidn en elibastidor existe un recipien~-
e (16) para la sustencio que ha de emitirse mediante evaporecién
térmica. A modo de ejemplo, los focos de emisién pueden ser selec—
cionodos para former wn recubrimiento semi—réflec£or que comprende
so.pas aucesivamcntordepoaitndnb de cobre, oro y mondxido de silicio,
segdn pue&é requerirse en varios componentes épticos,

. ‘ Ih_ia posicifn 14 existen dos clectrodos (17 y
18) de cobre chizo que, cuendo ;e encuentran en posicién operati-
va, estan conectados a un alto volteje de corriente alternq de . .
3.000 voltios, Ceda electrodo tiene una perforaciGn longitudinal
19 (ses~tn se muestra on el enso del'électrodo 18 en la Figura 2)
o través de cuya perforncién se circula un liéuido refrigerante,
por ejemplo accite de transformador, El refrigerante es suminisbro-
do o los electrodos & trevés de wn conducto (20) y retorna o travéé
de otro conducto (21). Dichos conductos estan consbruidos de un ma=
teriol aislante pora impedir ei cortocircuitodo ontre .los varios
clectrodos, Los conductos (20 y 21) son comunes d'los difercnbes -
juegos de electrodos montndos sobre el bastidor (10) y en mes pow
siciones (22) se focilitan wnos tapones rebirables pora proporcionar
la conexién de conductos adicionales de rnm@l en tales lugeres si
en cuclquier momento se preciénse montor clectrodos ndicionales en
un luger del recipiente (16).

Los clectrocos (17 y 18) estan fijos al bostidor
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(10) nmediante tuercas y tornillos de cabeoza embutido en los oxtre=

riog de los electrodes y que se muestran en 25 y 25°, Se proporcio=
nen placas aisledoras (26, 27, 26% 27/) pare oislar los elecbrodos
del bastidor (10). Variendo el espesor de las placas aisladoras pue=—

de regularse en alpguna amplitud la posicién vertical de los electro~

.dos,

Los elcctrodos en la posicién 1B estan conectados
21 bestidor (10) y refriserados de-la misme forma, Sin embnfgo, ds-
tog otros electrodos estan formandos de tungsteno que ha sidé.recur
bierto con ore, por ejemplo, medicnte electrolisis,

El recipiente (16) estd construido de metal y com~
preide wa parte de criesa (28) que pucde contenér la sustencia que
vo o ser eveporade termicamente, por ¢jemplo mondxido de silicio.
Los cxtremos del recipicnte, cuande el mismo se encuenira en posi-
cién éperativa, esboen concetados & uwn generndor de fuerza eleciro-~
motriz de sproximidemente 100 voltios que cmliento al recipiente
nediante el efecto Joule, ' '

In el dibujo, el carro (8) es situndo de forma
que los electrodos (17 y 18) sc encuentran en posicién ‘de t?abnjo
opﬁestos o 1o abertura 9 (que se muestra en 1fnee o trazos en la Fi-
rure 3), E; tel posicidn, y junto el bastidor (10) existon wnos con-
tactos fijos (29, 80, 29’ y 30’). Los mismos son conbactos para alto
voltoje y estan espncindoy por encimn de los dos ledos longitudina=~
les del bastidor (IO) en une distoncie que es sustanciulunnte mayror
que el espesor de los exiremos dol recipiente (16)., Parn cooperar
con ¢l reeipiente (1G6), unos conbtactos fijos de bujo voltaje (81 y
31’) eston dispucstos en 1o posiciéﬁ de trabojo, lateralmente al
frente del bastidor (10), en posiciones tales que los mismos no seaﬁ
alcanzoedos por los extremos de los ele?trodos de deposicién catbdi-

ca, Los diferentes focos de emisién llegen o quednr awtomaticemente
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concctndos o los epropiados generadores.de voltaje sepdn se nmueven

o 1o posicidn ‘de trabajo.

' Bojo los- focos de emisién, se proporciona una pnﬂ—
telle (82) que estd f£fijo ol bostidor (10) pars evitar la contemina—
cién de las portes subyacentes,

' La. Figxtgu 4 muestra we forma variante de recipien~
te para le sustencia de recubrimicnte que ha de ser evaporada bermi~
comente, In éste caso, cl recipiente, que pucde estar concctado ol
bastidor 10 (Figura 3) de iguel modo que el recipiente 16; comprern-
do bires paralelos (40 y 41) de mabterinl electricamente conductor,
entre las que exisbten una serie de cavidades metdlicas (42) parc con—
tener el moberial o evoporar. BIsto facilita uno fuente de evapora-
cidn més poderosa que le que se muestrs en lo Fipgurs 3, Cuondo se u~
tilice la fuente de evaporacién que se mucstre en la Figura 4, losf

contoctos (81 y 31%) que se muesbron en los Figuras 2 y 8 deben es- .

_tar liperamente descentrodod entre 8f en la direccién del movimiento

del sdporte 8, de formn que los mi smos hagon contacto con las dife-
rentes tiras (40 y 41), , o .

_El.aparato objeto de las Figuras SA.y 5B comprende
un pbrtndor de tipo de tamboxr para los focoé de emisién de lo suston—
cie de recﬁbrimiento. El tombor comprende dos semiejes huccos (50 y
50’) que se exticnden & traovés de los paredes 5la y 51b de wna chmo-
ra ol vacfo. Intre coda semieje ¥ le pared.corrcspondiente‘de la céd~
rare cxiste wn cgjinetc {51¢c) de una construceidén conocide adecuads
pare mentener ‘wn retén hermético al aire, Unos discos (52 y 52¢) con
rebordes periféricos (53 y‘§3f) respectivamente, eston soldodos e los
citados semiejes, Dichos discos pueden soportar plect}odos (54 o 57)
0, segfin Se mueétrn en 58 en la Figura 5B, un rocipiente pora las
sustencios de recubrimiento que hon de ser evaporades termicqmente.

Los focos de emisién eston conectndos o los rehordes de los discos
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mediente tornillos y tuercas (59 y 59’) interponiendose ﬁlacns 0ig-

lnntes-(GO'y 61, 60"y 61’). Los electrodos y el reeipiente (cuando.
se use) forman trabazones entre los dos digsoos rehordeados,

Lo elimentacidn del alto 'y del bajo voltejes se
recliza de une formn similer ¢ la que se muestra en la Figura 3,
por medio de contactos fiqu (62 y 62% 63 y 63*), ios extremos de
los clectrodos y del recipieute (58) estan conformados y dimensionos

dos de forma y los contectos fijos estan dispuestos de forma. que la

. conexién de los difcrentes focos de laos susbancias de recubrimiento

con los cdecundos generadores de voltnje se realiza automaticamente

ol movimiento de los focos n la posicién de trabajo medisnte la ro-

tocidn del tombor, Los conbechos fijos (62, 62’; 63, 63’) estan jun~
to o una aberturs (G4) en une pantalla que encierra al tembor ¥ que

se muesbra con lfncas a trazos (§5a 7 ‘G5b),

Los elcctrodos de deposicién catddican son refri-
seredos por la cireulecién de aceite a través de une perforacién lon—
pitudinel (66) facilitedn en cade elcctrodo, El liquido refrigeran~
te es alimenbado o travds del scmieje hueco (50) y es distribuido a
los vurios cleétrodos mediante conductos (67) construidoes de mite—
rial sislante y concdetados a wnas aberturas (G8) en los electrodos,

v el liquido es descuﬁgado mediante conductos similares (67°) vy a
través del semieje opuesto (50').l .

Es conveniente hacer que el refrigerante circule
& través de todos los electrodos mog@gdos en el tombor, con vistas
o exbraer la mdxima centided de calor de la cdmera ol vacfo,

Cuando se ubiliza una fuente de évuporacidn térmi~
en, tel como la que se muestra en B8 en le Pigure 5B,’ los extremos -
exteriores do los correspondicntes conductos (67 y 67')lse cierron’ .
medionte tapones, . ) 7

Y¥n el aparato que se muestra en las Figurcs 5A-y'
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58, ccdo olectrodo sobre el tambor es un cdtodo y los electrodos co=

operzn con un dnodo comfin (que no se muestra) dispuesto en la odme-
ra de vecfo, Los electrodos sobre el ﬂambor son alimentados con co-
rriente contfnua, Un recipiente, tal como el recipiente 58 porn le
sustencin & ser evaporada, pucde ser calentodo mediante corriente
cont{nua o alterna, Como el recipiente solamente se calienta cuaudq
el mismo se encuentra en lo posicién.de trabojo, el conbenido del .
recipiente se cncontroxd solidificado cunndo el recipiente se encuen=
tre en otraes posic}ones. ' ’ |

El toembor puede ser girado medionte un motor elée—

trico de avances (que no se muestra), Un pasador (71) sobre el inte-

rior de la pared Bla .de la’ cdwera soports pivotontemente un rodillo

(70). E1 rodillo es soportado por un broze influenciado de forma que
duronte la‘}otnoi6n del tombpor el rodillo se acople secuencislmente

en los mueécaé de posicidn de un:disco (69) asegurado alsemieje 50,

con lo que el tambor ;e sitda en sus sucesivasvposiciones de traba-
Jo. R ' . . .
Une segunds pentalla (72) se extiende sobre el inte-
Tior del resqrrido de los ¢dtodes pora impedir lo contemineeidn de

uw fséo de.cmisidn por el materinl que se mueve hacim.el interior del

tombor QGEde otr; foco, A .

Lo Fioure 6 muestra un portadqr.de tiPOVQe tanbor .
con los exiremos conformndos polipgonalmente soportundq los focos de
amisidn. Ceds exbremo del tombor estd formado por borras (80) solda=
dos ontre sf pore formar wn hexdpono. El hexdpono puede‘éer reguloar
sordn se nuesﬁru en le Figure 6,'o,puede ser irregular, Si se ubili~-
san cxtrcmqs de formn de hegﬁgono irrcguler, las distencics de los
diferentes focos de emisién desde el.eje de rotecién son diferentes

¥y tonles distancias pueden seleocionuraeVindiiidualmente de acuerdo

con la naturaleza de los focos de emisién y los espesores de las ca~

J
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pas de recubrimiento que han de formarse, Los extremos hexagonales

del tambor que Se mucstre on la Figure 6 esten asegurados a somi- -
cjes o rmiones huecos (81) mediente rayos (82).

Los clectrodos de deposicidén (83) se menticnen en.
posicién mediante. unos sujetadores (85) .que se extienden o través
do wns ranuras do exbremos nbicrtos de las barras (80). Los posi-
ciones de los sujebrdores o lo largo de teles renures determinen el
especiomiento de los correspondicntes electrodos desde el ejo del
tambor,

Bl tombor estd circundado por wne pentelle (84 y
84*) conformnda con dos aberturas que corresponden o dos p;siciones
de trobejo, de formn que pueden Ser recubiertos simultoneamente doé
articulos si los mismos se mentienen deb;dnmenté enf?entadés coﬁ las
respectivas aberturas de la pantalle. .

Lo Figurs 7 muestra un extreme de un portador ro-
tativo simple que comprende piezes rotativas de extremo con cuatro
brozos rodiales montodos directumente sobre semiejes, mostrandose
en 91 cl eje en el extremo, Los extfémos exteriores de los brazos
rodinles estan doblados hacin dentro segfin se indiea en 90a-90b,
90c, 90d pare formar rebordes é los que se eseguran los electbrodos
(92 & 95) medionte pernos (que no se muestron) que pasen a través
de los elecctrodos y‘é travéds de dichos rebordes, Los electrodos re-
visten lo forma de barras que se gxtienden perpendiculares ol plono
de los dibujos. Las superficies de borde leteral de las barres estan
acheflanedes seg@n se muestra on 98e y 93a y los antes mencionados
pernos sujoton tales superficies achaflanndes de horde lateral de
las barras contre unos miembros de aislamiento'(QG & 99). Los mdrgo-
nes que sé profcctan hacia fuera de dichos miembros aislantes sirven
como pnredes divisories pare impedir la contaminecién de los electro-

dos no opeiantes por lo sustancis o sustancios emitides degde el elec-




e

10

15

345150

trodo o electrodos que se encuentron en operacién, Unos recipientes
pers las sustancies & sor &vnporndus termicomente podrien iguslmen=
te ser coﬁectadns o wr portador rotative simple de éste tipo,

Lo Migura 8 muestra un aparato en el qué Yodes ias
concxziones eléciricas y las concxiones y conductos para el fluido re-

frigerente cston dispuestes ol exterior de la cdmarae de vaéfo, cuyas

\\\parcdes loterales se muestron en 10la y 101b,
N\ ’

N El portodor de los focos de emisién tiene la for—
o de un bambor que comprende dos piezss cilfndricas de exbtremo (102
¥y 102’) rototiverente montades en cojinetes (103 y 103) en las po—
redes (10la y 101b), Los exbtremos inberiores de las piezas cilindri-
cas eston cerrades por wnas pleces (104 y 1047), A diches pleces se
asesuran unas cajos dissribuidoras (108 y_105') pare el fluide refri-
gerante, Dichas cajes esten construides de um'material aislante. Qh
conducto de suminisbéro (106) conduce ol inberior de la caja 105 v
un conducto de evacuacién.(106’) conduce fuera desde la czje 1057,

Ins clectrodos de deposicién y los-recipiéntes Pixe
ra los sustancias o eveporar termicalente pueden conectarse segin se
muestra o las piezas de exbremo (102 y 10éf).

" Tos dibujos‘muestran un recipiente en’ forma de ar—
tesa (107) construidoe de materinl refractufio v capez de conbener el
neterial a evaporar, en posicidn sobre el pofﬁaaor rotetivo, A2 el in=-
terior del recipiente existe une resisbencic eléebrica en forn de u-
na cinte sumerszida (108) en el maberial o eveporar, Uno de los oxbre=-
mos de la crtess estd asesurado ﬁ le picza de exbremo 102 mcdianté
un conecbor (100) que es roscado a través de lo piezn de éxtremo 102
en wno tucrca (110) cmpotrade en el material refractario de la arsesa,
Una verille clectricomente conductora (111) se extiende o través do
dicho conector; wn extremo de lo vorille estd conectedo o la resisten—

cia cléctrica (108) en terto que su otro exbremo sc apoye on un con—
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tacto (112). Bl obro exbremo del recipiente en forma de artesa (107)

se nsepure o la pieza de oxbremo 102¢ mediante un componcnte (118)
cue es roscado en wne buerce (1107) empotrada en el meoterial refroce
bario de la ortesa. Bste commonente (115) comprende wnoes tubos co=

noctados (116 y 120) & través de los cuales el matorial para.su o~

vaporneidn puede ser entrerndo & la arbesa sin tener que interrum—

pir el vnc#p. Ll tubo 110 tiene un collar de tope (117) ¥y placas
aislanteé/ills' v 114’) interpuestes en lo junte, Bl extremo infe-
ricr del tubo 116 sc ahre @1 intcfior de un conducto de suminisiro
(118) o trovés del cunl ¢l maberial a evapofnr es suministrade do for—
mo que el mismo es entrercdo ol interior de la artesa o lo largo del
noso 119, . .

Lzs partes inferiores de las Figuras 8A y 8D mues-
tren una horrs catédice (121) concctada por sus extremos a la pieza
de extremo (102, 102*) mediante tubos rectos (122, 122°) que son
roscedos en unos mancuitos en lps extremos del electrodo, Dichos
tubos esten construides de matérial clectricamente conductor y es—
ten provistos de collares de tope (123, 123’), Los tubos (122, 122°)
ogten concetados o las cnjas de distribucién del refrigerante (105,
IGS;) mediente conexiones soltables (125, 125°) y conducen clArefri-
rerente por une perforacidn longitudinal (124) del elecirodo, Uhaﬁ
plecas de eislomionto (113°7, 114°%, 1137%/ y 114°/*) se interponen
en les juntes endre los tubos 122 y 122¢ con los clectrodos, Fl tu-
bo 122 se apoya sobre un conbacto eldctrico (126).

Los contuctos (112 y 126) cooperan con los contac—
tos fijos (127 y 128) dispucstos junto e la posicién de trobajo de
los focos de metelizacidn, .

! El contocto 112 puede tocnr solamente al contacto
fijo 127, on tunto que el conbacto 126 puede tocer solanente 91_con-

tacto fijo 128, Il material existente en el recipiente (107) es co-
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lentedo por una corriente de bago volbtaje y el clectrodo do deposi-
cién catédica’ (121) es alimentado con alto voltaje, cuando se en~—
cuentra en lo pesicibn de trobajo. Este posicidn de trabajo se opo-’
ne o we shortura (120) en wno panbella (180, 131) que encierra ol
portador rotobive,

Il portcdor puede estar formado para toner varios
clectrodos o rceipientes pore el material a evaporar termicuomente.

. 93 no se desen empleor un componente tubuiar, tal
corwo el 115 pors climenter el material al recipiente en formn de
crbesa, c1°c0rrespondiqnte extroemo del recipiente puede wserurarse
o la correspondicnte pieza de extremo del porﬁﬁdor medicnte wn sim=
ple pescdor de conexién.

In cuslguicr realizecién del invendo, puede omplo=
arse un clectrodo o electrodos de limpieza, Por ejemplo, un electro—
do o clectrodos de limnieza puedén ser sustituidos.por uno o mos

de los focos de emisién en cualquiore de los aparates descritos con

~ veferencis a los adjuntos dibujos.

(Y

¥n los dibujos, lw posicidn recl ce wn arviculo

&

en relacidn con wn foco de emisibn durente le deposicién de unc co—

pe de recubrimiento no he side mostrada, pero habrd de entenderse

cue se pretende gque el arbfculo quode situndo de forma cuc la super

ficie @ recubrir se encare al foco de emisidn en uso, El invento es= ’

4 proyectado principalmente parn ser ubilizado en el recubrimicnto
de moberiel en chapa, por ejemplo chapes de vidrio. In tcles ccsos,
1o chapa a recubrir puede ser soporiada horizontelmente ecn la cédma-

ro de vaefo, con le superficie o sexr recubierta cncarandese hocia

.&bajo ¥ los focos de emisidn pueden operar desde wne posicidén por |

cebojo de la chape, Tembien ea teoles cesos, ¢l £rea de lo suporfi-

cic o reeubrir gencrelmentbe serd sustencialmente mayor que el dres

.Gesde Ie que los dborios o wmeléecules son emibidos desde el foco de
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En restmen, la Patente de Invencién que se so

d I
1 g”m%f

" licita debers recaer sobre las siguientess

~ REIVIHDICACTONES =

° 1. Un método y su correspondiente aparato pa

ra la formaoidn de por lo menos dos capas diferentes superpuestias

de recubrimiento sobre una superficie de un articulo mediante de-
posicién en vacfo, caracterizado el méiodo porque se utilizan dife
renteé focos de emisién de &tomos o moldculas para las diferentes
capas de reoubrimiento, siendo estacionarias durante la debosicién
la superficie y el foco de emisidnj en que las capas de recubrimien
to son formadas en la misma camara sin interrump?; el vaoio par-
oial entre la deposicidn ée las diferentes qapas‘sucesivas; pero
en que después de la deposioidn de una capa de recubrimiento los
focos de emisién son desplazados en relacién con el artfculo de
forma que durante la deposicidn de la siguiente capa ol foco de e~
misién para tal Eapa se encuentra en la misma, o sustancialmente

la misma, relacidn oposicional con la superficie a recubrir, que lo

estaba el focd de emisidn para la oapa anterior cuando el mismo fué

utilizado.
2. Un método segin la Reivindicaoidn 1, en que .

. la superficie que es recublerta es la superficie de una chapa pla

na y durente la deposibién de cada capa do recubrimiento el respes
tivo foco de emisidén queda situado sustancialwente en forma simé-

trica con respeoto a un eje central que intersects a dicha super-

ficie y perpendicular ai mismo.
3, Un método y su correspondiente aparato para

.a formecion de por lo menos dos capas diferentes superpuestas de
recubrimiento sobre wna superficie de un articulo mediante la de= .

posicidn en vaefo, caracterizado el aparato porque comprende una
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camara en lz que puede mantenerse un vaoio parcial, modios para

soportar un .a.rt:'.culo para su reogbrimiento superficial en dicha
cémaré., uno o mis poriadores para soportar cantidades separadas
do sustancias de recubrimiento en el interior de la camara bajo
condiciones en que los atomos o moldculas sea.nAemitidos para su
deposicion sobre uno dfa los oitados articulos, y miembros que per
mitan el desplaz:;miento.del portador o éori;a'dores, mientras. se
mantiene un vacio en la odmara, oon relacién a un articulo sopor
‘ado por los menoiona.dos med:f.os de soporte,.para facilitar que
diferentes de diéhas ‘cantidades de susi;anoié.s de recubrimiento
ocupen sucesivamente una posicidn de operacidn normal en relacidn
con la sﬁz;erfioie a Tecubrir de un articulo, u ocupen sucesiva-
mente posiciones de ope'raéién en la hziqma relaoién oposicional .
oQn 1a' mengi'onada superficie. ‘

" 4. Aparato éegﬁn. 1la Reivindicacidn 3, en que
én el mencionado portador existe por lo menos un recipiente que
puede contener una sustancia de reoubrimiento a ser evaporada 'y
oon medios asociados de calentamiento eléétrico. .

5. Aparato segin-las Reivindicaciones 3 o 4,
en que en dicho pqrtadoi' existe por lo menos un catodo para for-
mar un re.cubrimiento mediante deposicién catodica. ,

- 6. Aparato segin oualquiora de las Reivindi-
caoiones 3 a 5, en qus existon elestrodos de limp:ieza sobre ol re
ferido portador o portadores. '

7. Aparato segin cualquiera de las Reivindi- .
caciones 3 a 6, en que existe wn solo poﬁador_ que pusde contener
cantidades separadas de las susténcias de recubrimiento y que es
desplazable por medios situados al exterior de la cémara de vac;fo.

8. Aparato segin la Reivindicasidn 7, en que

dicho portador esté provisto de una via de guia en la cdmara de
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9, ~Aparato segin las Reivindicaciones T u 8,

vacio, °

oen qué existen unos conbactos eldotricos fijos con los que coo—

peran las partes eléctricamente conductoras del portador, de
forma que la corriente eléctrica puede paser mediente dichos oon

tactos fijos a wn foco do emisidn sobre el portador cuando dicho

foco 36 mueve & su posigidn de trabajo.

10. Aparato segin la Reivindicacidn 9, en que

exlsten diferentes juegos de contactos fijos que pueden ser co=

neatados a generadores de corriente de diferentes voltajes o de

otres caracteristioas, y en diferentes posiciones sobre el porta-
dor existen contactos que estan situados diferencialmente o de
for.ma que hagan contacto en diferentes posioiones sobre el porta=
dor pare cooperar con losg diferentes :jﬁegos de contactos f£ijos,

11, Aparato segin cualquiera de las Reivindica=.
ciones 3 a 1'0, en que ﬁor lo menos un eleotrado y/o i)or lo meizos
un recipiente pai‘a_la sustancia a evaporar -bérmic_amente, es o somn
montados ajustablemente sobre el mencionado portador para facili-
tar que pueda variarse la digtancia ‘entre la posicidn de trabajo
de cada électro&b o recipiente y el artioulo a recubrir.

12. Aparato segin cualquiera de las Reivindica-
ciones 3 a 11, en que dicho portador o -portador‘es estd o estan co
nectados a un motor de avances,

13, Aparato segin ocualquiers de las Reivindica~
oiones 3 a 12, y que comprende medios divisorios para impedir que
la sustancia emitida desde wn foco do emisién puoda contaminar a

otrbru otros focos de emisidn,

14, Aparato adeouado para utilizar en la for-
maoidén de por '.'lo' menos dos diferentes capas superpuestas de recu~

brimiento sobre una superficie de un artfculo, sustancialmente co-

0
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mo lo hasta aqui desorito oon referencia a las Figuras 1 a 4 do

los adjuntos dibujos.

15. Se reivindica por Gltimo, como cbjeto sobre
el que ha do recaer la Patente de Invenoidn que se solicitas o
METODO Y SU CORRESPONDIENTE APARATO PARA LA FORMACION DB POR LO
IENOS DOS CA.PAS DIFERENTES SUFERFPUESTAS DE RECUBRIMIENTO SOBRE UNA -
SUPERFICIE IE UN ARTICULO" ’
° Todo conforme qu.eda. desorito ¥y reivindicado en

la presente memoria que consta de veintidos piginas mecanografia-

das y dibujos que se acompaiian.

Madrid, 18 de Septiembre 1967

BERNARDO UNGR
“DeDe
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